Min1iGASS™ Probe

SYSTEM POBORU PROBY GAZOWEJ
do kontroli procesow 1 ciaglego monitoringu emisji

Kompletny system poboru i kondycjonowania proby gazowej usuwajgcy pare wodna,
czgstki state i czgstki ciekte z proby gazowej bez wptywu na sktad analizowanych
gazow.

» Zwigksza wiarygodno$¢ pomiarow

» Eliminuje konieczno$¢ uzywania
ogrzewanych tor6w poboru proby

» Chroni aparatur¢ pomiarowa

» Redukuje koszty utrzymania sprze¢tu

» Laczy funkcje sondy, filtra i kondycjonera

PERMA PURE INC.




WYMAGANIA SYSTEMOW CIAGLEGO MONITORINGU EMISJI

Pomiar w systemach ciggtego monitoringu emisji wymaga usuniecia czastek pytu, wilgoci i czastek
cieczy ulegajacych koalescencji przed pomiarem, ale bez strat substancji analizowanych. Podczas
gdy pyly usuwane sa na filtrach, czastki cieczy i woda sg trudne do usuniecia bez strat zwigzkow tatwo
rozpuszczalnych. W procesie kondycjonowania proby czynnikiem decydujagcym jest temperatura.

Rozwiazanie: System Mini-GASS Probe

Mini-GASS ze zintegrowang sondg taczy
osuszacz Nafionowy®, filtr przeciwpytowy i
koalescencyjny i  wymagane  systemy
kontrolne w jednej obudowie. System
zapewnia osuszenie strumienia proby o
przeptywach do 15 I/min o zawartosci pary
wodnej do 75%. Nawet przy tak wysokim
zawilgoceniu proby, odpowiednio
skonfigurowany system jest w stanie obnizy¢
punkt rosy do wartosci ponizej 0°C bez strat
analitow.

Serce systemu to osuszacz membranowy
skonstruowany z Nafionu®, zblizonego
strukturg do Teflonu®. Nafionowe rurki
permeacyjne bardzo selektywnie absorbujg
pare wodng z gazu.. Gdy woda jest usunieta z
proby jako para, nie ma niebezpieczenstwa
rozpuszczania analitbw w kondensacie.
Nafion, podobnie jak Teflon jest bardzo mato
reaktywny, wiec nie ulega zniszczeniu w silnie
korozyjnych warunkach. Selektywnosc
Nafionu przedstawiono w tabeli nr 1

Tab. Selektywnos$¢ nafionu

Bez strat

Gazy atmosferyczne

Nz, 02, Hz, AI', He
Weglowodory

Wszystkie weglowodory proste
Tlenki

CO, COy, SOy, SOz, NOy
Gazy Toksyczne

HCN, COCl,, NOCI

Halogeny

Cla, F2, HCI, HF, HBr, Fluoroweglany

Inne zw. organiczne

Cyjanki, Etery, Estry

Siarka, H,S, COS, Merkaptany
Kwasy nieorganiczne

HNO3, H,SO4

Niewielkie straty

Polarne zw. organiczne

DMSO, Alkohole, Aldehydy, Ketony, Kwasy
organiczne, THF

Inne

NHs;, Aminy

Liczne zwigzki majg tendencje do
przeksztatcania w inne, wiec
niezwykle istotne  jest jak
najszybsze obnizenie temperatury
gazu. Niestety, jedli woda i czagstki
ulegajace koalescencji nie zostang
usuniete zanim temperatura nie
spadnie ponizej ich punktu rosy,
wykroplg sie potem w torze poboru

Komputer préby.

Osuszacz Nafionowy (rys 1) w systemie Mini-
GASS Probe zbudowane sg z wigzki rurek z
Nafionu w obudowie zewnetrznej, zaopatrzony w
system fgcznikébw zapewniajacych  doptyw
powietrza osuszajgcego omywajgcego  rurki
Nafionowe z zewnatrz. W trakcie przechodzenia
proby gazowej przez Nafion, para wodna jest
selektywnie absorbowana przez jego $cianki
przez wykropleniem i migruie do gazu
osuszajgcego. Prébka opuszczajgca rurki ma
temperature otoczenia, a zawarto$¢ wody jest na
poziomie nie powodujgcym jej kondensacji —
punkt rosy wynosi z reguty ok. -25°C. Para
wodna jest usuwana z proby w sposob ciggty
przez gaz osuszajacy; caly proces jest
samoregenerujacy i nie wymagajacy
konserwaciji.
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OPIS SYSTEMU MINI-GASS PROBE

System Mini-GASS Probe przystosowany jest do montazu bezposrednio na kominie i wiaczenia do
stacjonarnych systeméw monitoringu. Proba gazowa jest pobrana, poddana filtracji i osuszeniu i
przygotowana do analizy. Mini-GASS Probe w wersji do montazu na kominie wyposazony jest w
sonde i kryze, co eliminuje konieczno$¢ uzywania ogrzewanego toru poboru préby i wydtuzania
czasow kalibracji.

1. Sonda do poboru proby
Sonda wykonana ze stali nierdzewnej lub Hastelloy® o
réznych dtugosciach sonda pobiera probe gazowg z komina
i dostarcza jg do systemu Mini-GASS do kondycjonowania.

2. Kryza
Kryza montazowa ze stali nierdzewnej dostepna w
standardowych wymiarach, do montazu systemu na
kominie.

3. Ogrzewany filtr sondy
Po pobraniu préby przez sonde, gaz wchodzi na filtr z
ceramicznym elementem o porowatosci 2 ym o
temperaturze 400°F. Zapewniony jest tatwy dostep do filtra
po odkreceniu oktagonalnej sruby skrzydetkowej w gérnej,
grzanej czesci systemu Mini-GASS. Elementy narazone na
wilgoe¢.sa wykonane z teflonu.

4. Opcjonalny przedmuch automatycziy
Aby zminimalizowa¢ koszty utrzymania filtra, Mini-GASS
moze by¢ wyposazony w automatyczny przedmuch z
kontrolerem czasowym. Sktada sie z kulistego zasobnika o
rozm. 77, ktéry po napetnieniu sie sprezonym powietrzem
przedmuchuije filtr sondy i wdmuchuje czastki state z
powrotem do komina.

5. Wymiennik ciepta
Prébka wehodzi do wymiennika ciepta z Hastelloy, gdzie
temperatura obnizana jest do ok. 5-10° powyzej punktu rosy
proby. 2

6. Filtrikoalescencyjny
Gaz przechodzi nastepnie przez filtr koalescencyjny gdzie
usuwane sg czastki cieczy o wysokiej temperaturze wrzenia
jak np. kwas siarkowy (jezeli jest obecny).

7. Osuszanie
Po procesie pre-kondycjonowania, proba przeptywa przez
osuszacz Nafionowy. Na tym etapie usuwana jest woda i
proces osuszania jest zakonczony. Préba moze teraz
przejs¢ przez nie ogrzewane i nie izolowane przewody do
analizatora bez ryzyka kondensac;ji.

8. Elementy kontrolne
Zlokalizowane w dolnej czesci systemu Mini-GASS Probe
przeptywomierze stuzg do regulacji przeptywu gazu
suszgcego, znajduja sie tu ponadto elementy regulacji
temfferatury, opcjonalne regulatory cyklu przedmuchu,
opcjonalny osuszacz powietrza (np. serii HD — 8), i blokady
zabezpieczajgce do automatycznego wytgczania chronigce
analizator przez zalaniem woda.
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WYPROBOWANA TECHNOLOGIA

Firma PERMA PURE wyprodukowata pierwsze osuszacze bazujgce na Nafionie ponad 25 lat temu.
Dzis$ osuszacze PERMA PURE uzywane sg powszechnie do kondycjonowania gazéw przez analizami

medycznymi, naukowymi i przemystowymi. Firma PERMA

PURE wkomponowata tg uznang

technologie w system Mini-GASS Probe, dodajagc osuszacz Nafionowy do kompletnego systemu
przeznaczonego do systemow ciggtego monitoringu emisji i kontroli procesow. System Mini-GASS
Probe wyposazony w szeroki zakres filtrow, osuszacz i szeroki wachlarz dostepnych opcji, jest

rozwigzaniem prostym i ekonomicznym.

Tab. Specyfikacja systemu Mini-GASS Probe

Z osuszacza HD: lub azot
ulegajgce kondensac;i.

Wylot proby:
Sonda: Rurka %4” lub 3/3”

- o ==
Osuszacs membranowy gazu oCZySICzajgeego //
Ty

Oielptyw kondensatu
=

™

1100270 e I,__,.a-" ‘a‘:\:‘ Vilot osuszons) proby
L L VA 2 2
0B/50 Hz, 44724 Mot gazu osuszaiaegeo

Obudowa: NEMA4X, Izolacja wtdkno szklane z solidng pokrywa.
Zasilanie: 110 VAC, 60 Hz, 7 A (opcja 220 VAC, 50 Hz, 3,5 A)
Bezpiecznik: 3 Amp. Buss typ AGC lub odpowiednik

Powietrze suszace: Max. 1 CFM, 60-100 PSIG, bez czastek oleistych, punkt rosy -40°C,powietrze

Max. 1 CFM, 60-100 PSIG, bez czastek oleistych, sprezone powietrze nie

Stal nierdzewna lub Hastelloy, dt. 2 do 7 stop

Odporna na wysoka temperature osfona z
whokna szkalnego z= stalowg pokrywg

Lacmik sondy 12" NPT
-~ Wryza 150W, 31655

-

Sonda poboru praby, 12"

Pokrywa kontroli oczyszczania
/ Z poliveglanowg pok rywg

Opcjonalny wid ot schtodzonego gazu osuszajgoego
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